Znak postepowania: CEZAMAT/ZP15/2020 Warszawa, dnia 3.11.2020 r.
L.dz. - CEZ-509/20

WYJASNIENIE NR 2 TRESCI STWZ - ZMIANA TRESCI SIWZ

Dotyczy postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na
dostawe mikroskopu badawczego odwréconego z gtowica do rejestracji
konfokalnych wraz 2z oprogramowaniem sterujagcym i zestawem
komputerowym.

W dniu 23.10.2020 r. do Zamawiajacego wptynat kolejny wniosek o wyjasnienie
treSci specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia. Pytania zawarte
we wniosku i odpowiedzi Zamawiajacego przedstawiaja sie nastepujaco.

Pytanie nr 4:
Ad. 9. Czy Zamawiajacy dopusci obiektywy korygowane na nieskonczonos¢

o standardowej dtugosci optycznej 45mm o parametrach (powiekszenie / min.
apretura numeryczna / min. odlegtos¢ robocza):
— fluorytowy 10x / 0,30 / wiekszy dystans pracy 11 mm
— fluorytowy 20x / 0,40 / mniejszy dystans pracy 6,9 mm z pierscieniem
korekcji grubosci szkta w szerszym zakresie: 0 - 2mm
— fluorytowy 100x / wyzsza apertura numeryczna 1,32 / mniejszy dystans
pracy 0,18 / olejowy
— planapochromatyczny 20x / o nieco mniejszej aperturze numerycznej =
0,75 /i wiekszym dystansie pracy 0,62 mm
— planapochromatczny 40x / 1,3 / wiekszy dystans pracy 0,24 / olejowy
— planapochromatyczny 63x / 1,4 / mniejszy dystans pracy 0,14 / olejowy?

Odpowiedz:
Mikroskop badawczy odwrédcony z gtowica do rejestracji konfokalnych bedzie

wykorzystywany do obrazowania z mozliwie najwyzsza rozdzielczoscia.
Obiektywy powinny mie¢ mozliwie najwyzsza aperture numeryczng, a dystans
pracy powinien umozliwia¢ jak najdoktadniejsza rejestracje preparatéw 3D.
Podane w OPZ parametry obiektywoéw nalezy traktowac jako wymagania
minimalne.

Pytanie nr 5:
Ad. 14. Czy Zamawiajacy dopusci statyw mikroskopu wyposazony

w nowoczesny oSwietlacz LED, o dtugim czasie zycia (powyzej 20.000 godz.),
nizszym zuzyciu energii (do 15 W) i mocy $wiatta odpowiadajacej 100 W lampie
halogenowej?

Odpowiedz:

Tak, Zamawiajacy dopusci statyw o wyzej wymienionych parametrach.

W zwigzku z powyzszym czeS¢ I punkt 14 tabeli opisu przedmiotu
zamowienia, stanowiacego zatacznik nr 2 do SIWZ, otrzymuje brzmienie:

Zmiana nr 2 tresci SIWZ:

lampa halogenowa 100W do S$wiatta przechodzgcego - montowana
bezposrednio na statywie mikroskopu, alternatywnie statyw mikroskopu
wyposazony w nowoczesny oswietlacz LED, o dtugim czasie zycia (powyzej




(Centrum Zaawansowanych
Materiatow i Technologii
CEZANMAT

20.000 godgz.), nizszym zuzyciu energii (do 15 W) i mocy Swiatta odpowiadajgcej
100 W lampie halogenowej.

Pytanie nr 6:
Ad. 20. Czy Zamawiajacy dopusci statyw mikroskopu z dwoma dotykowymi

panelami LCD umozliwiajacymi sterowanie automatycznymi funkcjami
mikroskopu: jednym zamocowanym bezposrednio na mikroskopie i drugim
w zewnetrznej stacji dokujace;j?

Odpowiedz:

Tak, Zamawiajacy dopusci statyw mikroskopu z dwoma dotykowymi panelami
LCD, jesli panel w zewnetrznej stacji dokujacej bedzie miat petng mozliwosé
sterowania funkcjami opisanymiw SIWZ.

W zwiazku z powyzszym czes¢ [ punkt 20 tabeli opisu przedmiotu zaméwienia,
stanowiacego zatacznik nr 2 do SIWZ, otrzymuje brzmienie:

Zmiana nr 3 tresci SIWZ:

sterowanie automatycznymi funkcjami mikroskopu dodatkowo poprzez
dotykowy panel LCD umozliwiajgcy podglgd ustawionych wartosci, mozliwos¢
przektadania przez uzytkownika panela LCD i mocowania bezposrednio na
mikroskopie lub w zewnetrznej stacji dokujgcej

alternatywnie:

statyw mikroskopu z dwoma dotykowymi panelami LCD umozliwiajgcymi
sterowanie automatycznymi funkcjami mikroskopu: jednym zamocowanym
bezposrednio na mikroskopie i drugim w zewnetrznej stacji dokujgcej, pod
warunkiem petnej mozliwosci automatycznego sterowania funkcjami
mikroskopu przez panel umieszczony w zewnetrznej stacji dokujqcej

Pytanie nr 7:
Ad. 23. Czy Zamawiajacy dopusci kolorowg, chtodzong kamere cyfrowa

spetniajaca wszystkie wymienione parametry, jedynie z nieco mniejszym
formatem obrazu 1920 x 1440 pikseli (zamiast 1930 x 1460), dzieki temu kamera
przy tym samym rozmiarze matrycy ma wiekszy rozmiar pojedynczego piksela
od wymaganego tj. 4,54 x 4,54 um, oferowana kamera posiada réwniez wyzsza,
od wymaganej, gitebie odcieni szaroSci - 16 bit; wiekszy zakres czasow
ekspozycji: od 0,004ms do 200 sekund, co pozwala na czulsze i szybsze
wykonywanie zdjec¢?
Odpowiedz:
Tak, Zamawiajacy dopuszcza takie rozwiazanie.
W zwigzku z powyzszym czeSc¢ I punkt 23 tabeli opisu przedmiotu zamoéwienia,
stanowiacego zatgcznik nr 2 do SIWZ, otrzymuje brzmienie:
Zmiana nr 4 treSci SIWZ:
kolorowa kamera cyfrowa typu CCD z gwintem typu C:
— efektywna liczba pikseli: min. 2,8 milionéw pikseli (min. 1930 x 1460 pikseli)
— przetwornik obrazu min. 2/3", wielko$¢ przetwornika min.: 8.8 mm x 6.6
mm (przekgtna 11 mm)
— wielkos¢ piksela min.: 4.5 ym x 4.5 ym
— gtebia odcieni szarosci min. 14 bitow
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— wbudowane chtodzenie w uktadzie Peltier, regulowane do min. 18°C

— czasy ekspozycji regulowane w zakresie min.: Ims - 60s

— funkcja binning min. od 1x1 do 5x5

— podtqczenie do komputera za pomocq ztqcza USB 3.0 (transfer danych oraz
niezalezne zasilanie)

alternatywnie:

— kolorowa, chtodzona kamera cyfrowa spetniajgcqg wszystkie wymienione
wyzej parametry z formatem obrazu 1920 x 1440 pikseli irozmiarem
pojedynczego piksela 4.54 x 4.54 um, posiadajqca gtebie odcieni szarosci -
16 bit; zakres czaséw ekspozycji: od 0,004ms do 200 sekund

Pytanie nr 8:
Ad. 24. Czy powiekszenie catkowite pomocniczego mikroskopu

stereoskopowego podane przez Zamawiajacego w zakresie: 7,5x - 225x
uwzglednia zmiane optyki mikroskopowej (okulary i obiektywy), czy taki
zakres powiekszen ma by¢ dostepny bez wymiany elementéw optycznych
w mikroskopie?

Odpowiedz:

Zamawiajacy wymaga, aby mikroskop stereoskopowy z dostarczonym

wyposazeniem zapewniat catkowite powiekszenie w zakresie 7,5x-225x%
z uwzglednieniem okularéw i obiektywow.

Pytanie nr 9:
Czy Zamawiajacy dopusci kolorowa kamere o rozdzielczosci 4 K z wieksza

efektywna liczbg pikseli - 12 Mpiks (4000 x 3000), przy jednoczesnym
zmniejszeniem wielkosci piksela do 1,55 x 1,55 pm (mozliwos¢ taczenia pikseli
w wieksze zespoty w trybie pracy z binningiem) oraz z krétszym czasem
ekspozycji: od 100 ps do 1's, co umozliwia wieksza predkosé obrazowania: do 60
ramek/s w rozdzielczosci 4K oraz predkos¢ wykonywania zdje¢ do 30 zdjec/s
w rozdzielczo$ci Full HD ?
Odpowiedz:
Tak, Zamawiajacy dopuszcza takie rozwiazanie.
W zwigzku z powyzszym cze$§¢ I punkt 24 tabeli opisu przedmiotu zaméwienia,
stanowiacego zatacznik nr 2 do SIWZ, otrzymuje brzmienie:
Zmiana nr 5 tresci SIWZ:
mikroskop pomocniczy stereoskopowy o parametrach minimalnych:

— catkowite powiekszenie 7,5x-225x

— obiektywy klasy Achromat 1x, Achromat 1,5x

— okulary 10x/23

— tubus binokularny z wyjsciem foto

— oSwietlenie 6000 LED

— Swiattowdd dwuramienny

— kolorowa kamera cyfrowa ze standardowym gwintem typu C

o parametrach minimalnych:

— efektywna liczba pikseli: min. 5 milionéw pikseli (2560 x 1920 pikseli)

— przetwornik obrazu typu CMOS, wielkos¢ przetwornika min. 0,4 cala

- (5.7mmx4.28 mm)
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wielko$¢ piksela min. 2,2x2,2um

— gtebia koloréw min. 3 x 8 bitéw/piksel

— czasy ekspozycji regulowane w zakresie min.: 100 us - 2's

— wbudowane ztqcze USB 3.0

— predko$¢ rejestracji przy petnej rozdzielczosci min. 15 ramek/s

— adapter do potqczenia mikroskopu z kamerq z optykq 0,5x

— pakiet oprogramowania do analizy obrazéw pracujgcy w trybie 64-bitowym

— mozliwos¢ automatycznego wyskalowania powiekszen i pomiaréw w skali
rzeczywistej

— funkcje poprawy kontrastu, jasnosci, korekcja gamma, balans bieli
wygaszanie tta, funkcja wygtadzania/wyostrzania

— Import oraz eksport obrazéw w standardowych rozszerzeniach

— opis obrazéw: tekst, strzatki, wskazniki, skala pomiarowa

— funkcje pomiarowe: pomiar dtugosci, obwodu, powierzchni

— lub alternatywna kolorowa kamera o parametrach minimalnych:

rozdzielczos¢ 4 K z efektywnq liczbqg pikseli - 12 Mpiks (4000 x 3000), przy

jednoczesnej wielkosci piksela 1,55 x 1,55 um (mozliwos¢ tgczenia pikseli w

wieksze zespoty w trybie pracy z binningiem) oraz czas ekspozycji: od 100 s

do 1s, co umozliwia predkos¢ obrazowania: do 60 ramek/s w rozdzielczosci

4K oraz predkos¢ wykonywania zdje¢ do 30 zdjec/s w rozdzielczosci Full HD.

Pytanie nr 10:
Ad. 1. Czy Zamawiajacy dopusci zestaw laseréw ze sterowaniem

zapewniajgcym mu niezalezng prace ze wszystkimi dostepnymi wzbudzeniami
o podobnych dtugosciach fali i wyzszej od wskazanej mocy maksymalnej,
ptynnie jednak ttumionej w zakresie od 0 do 100%, z doktadnoscia do 0,01 %, tj:

— laser diodowy 405 nm moc 50 mW

— laser diodowy 488 nm moc 20 mW

— laser diodowy 561 nm moc 20 mW

— laser diodowy 638 nm moc 30 mW?
W specyfikacji Zamawiajacy wskazuje m.in. na wykorzystanie mikroskopu
konfokalnego do eksperymentéw zwiazanych z fotowySwiecaniem oraz
fotoaktywacja fluorochroméw (punkt II, 20). Mozliwo$é uzycia wyzszej niz 5
mW mocy laseréw znacznie poprawia jako§¢ i skraca czas trwania takiego
eksperymentu, przy jednoczesnym zachowaniu bardzo niskiej mocy Swiatta
lasera (nawet ponizej 0,1 mW) podczas konwencjonalnego obrazowania
delikatnych fluorochroméw za pomoca tego samego lasera.

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie zestawu laseréw o dlugosciach fali
wzbudzenia +/- 2nm w stosunku do opisanych w SIWZ przy jednoczesnej
zmianie mocy laserow w zakresie nie wiekszym i nie mniejszym niz o 10%
wartosci wymaganej i opisanej w SIWZ.

W zwigzku z powyzszym czes¢ I punkt 1 tabeli opisu przedmiotu zaméwienia,
stanowiacego zatacznik nr 2 do SIWZ, otrzymuje brzmienie:
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Zmiana nr 6 tresci SIWZ:
zestaw laserow oraz sterowanie zapewniajqce niezaleznq prace ze wszystkimi
dostepnymi wzbudzeniami:
— laser diodowy lub ciata statego 405nm +/- 2nm, maksymalna moc 5mw +/-
0.5mwW
— laser diodowy lub ciata statego 488nm +/- 2nm, maksymalna moc 10mw +/-
Imw
— laser diodowy lub ciata statego 56Inm +/- 2nm, maksymalna moc 10mW +/-
Imw
— laser diodowy lub ciata statego 640nm +/- 2nm, maksymalna moc 5mW +/-
0.5mwW

Pytanie nr 11:
Ad. 5. Czy Zamawiajacy dopusci uktad detekcji pracujacy w szerszym zakresie

od 410 do 850 nm, ze znacznie wyzsza rozdzielczoscia skanowania tj. 8192 x
8192 pikseli? Zakres detekcji zaczynajacy sie od di. fali 410 nm jest
wystarczajacy dla wymaganych przez Zamawiajgcego wzbudzen (czesé II,
punkt 1), z ktérych najkrétsze ma 405 nm.

Odpowiedz:

Tak, Zamawiajacy dopuszcza takie rozwiazanie.

W zwiazku z powyzszym czes¢ II punkt 5 tabeli opisu przedmiotu zaméwienia,
stanowiacego zatacznik nr 2 do SIWZ, otrzymuje brzmienie:

Zmiana nr 7 treSci SIWZ:

uktad detekcji pracujgcy w zakresie min. 400-720 nm, z minimum dwoma
fizycznymi fotopowielaczami (2 detektory) do jednoczesnej rejestracji
wzbudzonej fluorescencji, umozliwiajqgcy rejestracje klasycznqg oraz spektralng,
rozdzielczo$¢ skanowania ustawiana w zakresie do min. 6000x6000 pikseli
alternatywnie:

uktad detekcji pracujgcy w zakresie od 410 do 850 nm, z rozdzielczosciq
skanowania 8192 x 8192 pikseli

Pytanie nr 12:
Ad. 6. Czy Zamawiajacy dopusci uzycie ultraczutych detektoréw konfokalnych

do rejestracji klasycznej oraz spektralnej o fotokatodzie opartej na innym
materiale niz Arsenek Galu (GaAsP)?

Obecne, nowoczesne fotokatody krzemowe (Si) zapewniajg jeszcze wyzsza
czuto$¢ obrazowania - efektywnosé kwantowa do 56% (przy efektywnosci 45%
dla detektowdéw GaAsP, punkt III, 7), wyzsza predko$é odczytu (mozliwy
jednoczesny odczyt réwniez czasu zycia fluorescencji), jak réwniez szerszy
zakres spektralny detekcji: 410 - 850 nm (przy wymaganym 450 - 650 nm,
punkt II, 21).

Odpowiedz:

Zamawiajacy wymaga detekcji z wykorzystaniem min. 2 ultraczutych
detektoréw typu GaAsP lub opartych na innych komponentach ale
o poréwnywalnej czutosci.

W zwigzku z powyzszym czesc¢ II punkt 6 tabeli opisu przedmiotu zamoéwienia,
stanowiacego zatgcznik nr 2 do SIWZ, otrzymuje brzmienie:
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Zmiana nr 8 treSci SIWZ:

detekcja z wykorzystaniem min. 2 ultraczutych detektorow typu GaAsP lub
opartych na innych komponentach ale o poréwnywalnej czutosci, mozliwos¢
jednoczesnego wykorzystania detektoroéw w trybie rejestracji klasycznej lub
spektralnej

Pytanie nr 13:
Ad. 10. Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na uktad skanujacy o statej, liniowej

wartosci przesuwu z trzema lustrami galwanometrycznymi? Dodatkowe
zwierciadto galwanometryczne w ptaszczyznie X znaczaco zwieksza pole
widzenia mikroskopu konfokalnego (do 22 mm w ptaszczyznie poSredniej
obrazu), przy jednoczesnym utrzymaniu wymaganej predkosci skanowania
i statej, liniowej wartosSci przesuwu. Ponadto trzecie zwierciadto pozwala na
doposazenie systemu o dodatkowy skaner rezonansowy (ptynne przetaczanie
pomiedzy skanerem galwanometrycznym, a rezonansowym) dziatajacy
z predkos$ciami do 40 ramek /sekunde (realna predkos¢ skanu, bez skanowania
krokowego).

Odpowiedz:

Tak, Zamawiajacy dopuszcza takie rozwiazanie.

W zwiazku z powyzszym czes¢ Il punkt 10 tabeli opisu przedmiotu zaméwienia,
stanowiacego zatacznik nr 2 do SIWZ, otrzymuje brzmienie:

Zmiana nr 9 treSci SIWZ:

uktad skanujgcy o statej, liniowej wartosci przesuwu z 2 lub 3 lustrami
galwanometrycznymi

Pytanie nr 14:
Ad. 11. Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na mozliwo§¢ dowolnego obrotu uktadu

skanujgcego o 200°, bez przerywania procesu skanowania, przy wyzszej
doktadnosci: 0,1° i przy kazdym zoomie optycznym wymaganym przez
Zamawiajacego (punkt II, 17) ? W praktyce mozliwo$é obrotu optycznego
preparatu juz o 180° (wraz z funkcja odbicia lustrzanego obrazu) pozwala na
dostep do wszystkich mozliwych ustawien preparatu pod dowolnym katem.

Odpowiedz:
Zamawiajacy wymaga zaoferowania uktadu skanujacego z mozliwoscia obrotu

0 360 ° oraz dowolnego obrotu luster galwanometrycznych bez przerywania
procesu skanowania (w trybie live imaging).

Pytanie nr 15:

Ad. 13. Czy Zamawiajacy dopusci system skanujacy z wyzsza od wymaganej
predkoscia: do 10 zdjeé¢ / sekunde, w formacie 512x512, zrealnym skanowaniem:
linia po linii; bez skanowania krokowego - co okresSlong wartos¢ linii,
i nastepnie cyfrowym powiekszaniem obrazu?

Odpowiedz:
Zamawiajacy wymaga zaoferowania systemu skanujgcego z minimalng
predkos$cia 8 ramek na sekunde przy obrazach o rozdzielczosci 512x512 pikseli.

Pytanie nr 16:
Ad. 17. Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zmiana powiekszenia optycznego

gltowicy skanujacej (zoom optyczny) w zakresie od 0,75x do 48x z krokiem co
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0,1x? System taki zapewni wieksze powiekszenie obrazu (do 48x), natomiast
pole widzenia, w systemach ze skanerem 3-lustrowym, przy powiekszeniu
0,75x, bedzie nadal tozsame lub nawet wieksze od pola widzenia przy
powiekszeniu 0,5x w systemach ze skanerem 2-lustrowym (punkt II, 10).

Odpowiedz:
Zamawiajacy  dopuszcza zaoferowanie wiekszego zakresu zmiany

powiekszenia optycznego glowicy skanujacej (zoom optyczny), ale przy
jednoczesnym minimalnym powiekszeniu od 0,5x.

W zwigzku z powyzszym czes¢ Il punkt 17 tabeli opisu przedmiotu zamoéwienia,
stanowiacego zatacznik nr 2 do SIWZ, otrzymuje brzmienie:

Zmiana nr 10 tresci SIWZ:

zmiana powiekszenia optycznego glowicy skanujgcej (zoom optyczny)
regulowana w zakresie min. od 0,5x do 40x z krokiem min. 0,1, alternatywnie
w szerszym zakresie (powyzej 40x) przy min. powiekszeniu od 0,5x

Pytanie nr 17:
Ad. 5. Czy Zamawiajacy dopusci system z modutem do obrazowania w wysokiej

rozdzielczos$ci, zapewniajacym wyzsza od wymaganej rozdzielczos¢: 120 nm
w ptaszczyznie XY oraz 200 nm w osi Z, przy zastosowaniu realnego
otwierania/zamykania przystony konfokalnej i obrazowania z wysoka
rozdzielczoScia kilku kanatéw jednoczesnie?

Odpowiedz:
Zamawiajacy wymaga rownolegtej detekcji z wykorzystaniem min. 20

ultraczutych detektoréw typu GaAsP, przy czym wartos¢ otwarcia Srednicy
konfokalnej dla kazdego z detektoréw réwnolegle wyniesie maks. 0,25AU.

Pytanie nr 18:

Ad. 6. Czy Zamawiajacy dopusci modut wysokiej rozdzielczoSci, dajacy wyzsza
od wymaganej rozdzielczos¢, wykorzystujacy inny typ detektora: hybrydowy
z fotokatoda silikonow3 (Si) 0 wyzszej efektywnosci kwantowej niz fotokatoda
GaAsP (czed¢ 1II, punkt 6), a dla rozdziatu spektralnego wykorzystujacej
przystony lustrzane mogace podzieli¢c zakres detekcji tego ultraczutego
detektora na 88 nienaktadajacych sie przedziatow, ktére mozna taczyc¢ ze soba
aby uzyskaé¢ roéwnolegla detekcje ze wszystkich 88 przedziatéw na raz (lub
z mniejszej liczby przedziatdéw, jesli zachodzi taka potrzeba)?

Dodatkowo zakresy spektralne przedziatéw w detektorach hybrydowych
mozna regulowaé z doktadnoscia do 1 nm, dzieki czemu przy uzyciu jednego,
wieloprzedziatowego, ultraczutego detektora hybrydowego Si otrzymujemy
wyzsza doktadnosé¢ spektralng, niz przy uzyciu wymaganych 20 osobnych,
ultraczutych detektoréow typu GaAsP.

Odpowiedz:
Zamawiajacy wymaga réwnolegtej detekcji z wykorzystaniem min. 20
ultraczutych detektoréow typu GaAsP.

Dyrektor
Centrum Zaawansowanych Materialow
i Technologii CEZAMAT
/-/
Mariusz Wielec

Politechnika
Warszawska



